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利用半導體製程及微型平面加工技術，製作各種微型感測及致動元件，例如：

加速度感測器、壓力感測器、磁力感測器、觸覺及近接感測器、光學移動平

台和掃瞄面鏡等，可廣泛地應用於消費性智慧型手持式商品上。

透過微機電技術所製造的微型元件，由於上述元件的尺寸僅約數微米至數毫

米，具有精度高、尺寸小、可和積體電路整合及批量製造等優點。透由微感

測器與傳統固態電子元件整合可使產品本身價值增加並擁有更人性化以及互

動性的操作介面，因此可廣泛應用於智慧型手機等消費性電子產品上。

微機械結構、微致動器、微製程平台、微生光機電系統整合、微元件的檢測

技術

微機電感測及致動元件於智慧型手機之應用

Tseng and Fang, IEEE APCOT, 2012 
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 加速度感測器
 磁力感測器
 壓力感測器
 麥克風

智慧型手機內的微機電元件

 近接感測器
 觸覺感測器

 微掃瞄面鏡
 光學移動平台

CMOS加速度感測器
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